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	2026年度　岐阜大学・日立ハイテク・オザワ科学　合同公開セミナー
	イオンミリングと 発光分光分析の 基礎と最新手法のご紹介
	参加費
	無料
	日頃より、全学の共用研究設備・機器をご活用いただき誠にありがとうございます。   この度、イオンミリングと発光分光分析のセミナーを実施いたします。   当日は最新技術や皆様の研究に役立つアプリケーションをご紹介いたします。   皆様のご参加を心よりお待ちしております。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岐阜大学　機器分析分野
	日時
	開催場所
	13:00‐16:30



	岐阜大学
	９:00‐13:45
	総合研究棟Ⅱ １階　機器分析 セミナー室

	定員：各セミナー30名（事前申込み優先）
	① 6/18 スケジュール
	② 6/19 スケジュール
	お問合せ先


